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Ausstellungspakete
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Ausstellungspaket “Extended”
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Ausstellungspaket “Basic” (Table-Top)
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Marketingpakete

Marketingpaket “Premium”
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Marketingpaket “Extended”
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Marketingpaket “Basic”
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Der Anmeldeschluss fiir die Ausstellung und das Marketing
ist der 16. Februar 2009.

Informationen zur Veranstaltung

Tagungsort
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Heinrich-Lades-Halle
(Stadthalle) Erlangen
Rathausplatz 1
91052 Erlangen

Bayerisches Laserzentrum GmbH
Konrad-Zuse-Strafe 2-6
91052 Erlangen

Kosten und Teilnahmebedingungen

000000000 06.02.2009 zzgl. MwSt. inkl. 7 % MwsSt.
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Leistungen

LEF 2009 - Aussteller und Sponsoren
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Anmeldung
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Bayerisches Laserzentrum GmbH

LEF-Sekretariat

Dipl.-Ing. Christian Kageler Tel.: +49/(0)9131 / 85-23236
Konrad-Zuse-StraBe 2-6 Fax: +49/(0)9131/ 97790-11
91052 Erlangen E-Mail: info@lef.info
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www.lef.info
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12. Erlanger Seminar
03.-04. Marz 2009

Laser in|der Elektronikproduktion & Feinwerktechni

Bayerisches Laserzentrum GmbH



LEF 2009 - Zielsetzung

Durch steigende Marktanforderungen und immer
ausgereiftere Technologien riicken Techniken der
hochprazisen Materialbearbeitung mehr und mehr in
den Vordergrund. Das Anwendungspotenzial der
laserbasierten Ultraprazisionsbearbeitung wird fir
das 21. Jahrhundert richtungsweisend sein. Diese
Tatsache nehmen wir zum Anlass, um auf dem
zwolften Erlanger Seminar ,LEF - Laser in der
Elektronikproduktion & Feinwerktechnik“ Nutzen,
Chancen und Trends des Lasereinsatzes in der
hochprazisen Materialbearbeitung im Rahmen von
Fachbeitragen geladener Experten aus Wissenschaft
und Industrie sowie in Diskussionsrunden zu
erortern.

Das Vortragsprogramm der beiden Seminartage wird
traditionell um die Fachgebiete laserbasierte Metall-
und Kunststoffbearbeitung sowie Systemtechnik
erganzt. Hierbei prasentieren Forscher, Hersteller
und Anwender aktuelle Trends und Entwicklungen
auf dem Gebiet der Lasermikrotechnik, insbesondere
fur die Elektronik- und Feinwerkindustrie.

Wie in den letzten Jahren rundet eine begleitende
Industrieausstellung das Seminarangebot ab und
bietet Ihnen ausreichend Mdaglichkeit, sich in den
Vortragspausen Uber aktuelle Produkte und
Entwicklungen der Optik- und Laserbranche zu
informieren.

Wir freuen uns darauf, Sie in Erlangen begrifRen zu
dirfen und gemeinsam mit lhnen Uber die
Einsatzmdglichkeiten der Lasertechnik zu diskutie-
ren.

i AT

Prof. Manfred Geiger Dr. Michael Schmidt

Programm 03. Marz 2009

09.30 h

09.45 h

10.15h

10.45h

11.05h

11.30 h

11.55h

14.25h

14.50 h

15.15h
15.35h

16.00 h

16.25 h

19.30 h

Begrifung
Dr. M. Schmidt (blz GmbH)

Einfiihrungsvortrage

Trends in der Automobilproduktion —
Potenziale fir die Lasertechnik
Dr. G. EBer (INPRO GmbH)

Generative Verfahren zur Herstellung von
Prazisionsbauteilen mittels Laser
Prof. A. Gebhardt (Centrum fiir Prototypenbau GmbH)

Kaffeepause — Mdglichkeit zum Ausstellungsbesuch
Hot Topic: Ultraprazisionsbearbeitung

Moderne Pikosekunden-Lasertechnologie fur die
industrielle Prazisionsbearbeitung
Dr. K. Weingarten (Time-Bandwidth Products AG)

Maschinenkonzepte und Anwendungsbeispiele fur die
Laserprazisionsbearbeitung
Dr. S. Pause (LLT Applikation GmbH)

Business Lunch — Treffen und Gesprache im Rahmen
der Industrieausstellung — Table-Top Ausstellung

Grossflachige, hocheffiziente und prazise
Lasermikrostrukturierung von Druckwalzen
Dr. G. Hennig (MDC Max Daetwyler GmbH)

MaRgescheiderte Laser fiir die Produktion von
Photovoltaik
Dr. K. Du (EdgeWave GmbH)

Kaffeepause — Mdglichkeit zum Ausstellungsbesuch

Sub-Wellenlangen-Strukturierung mit
nahfeldverstarkten, ultrakurzen Laserpulsen

K.-H. Leitz (Lehrstuhl fiir Photonische Technologien,
Universitat Erlangen-Niirnberg)

Spezielle Anforderungen an den Lasereinsatz bei der
Strukturierung von CIS-Diinnschichtsolarmodulen
H. Vogt (AVANCIS GmbH & Co. KG)

Ausstellung und Diskussion

Gemeinsame Abendveranstaltung
im Festsaal des “Corps Baruthia”

Industrieausstellung:

An beiden Veranstaltungstagen findet eine begleitende Industrieaus-
stellung sowie am ersten Tag in der Zeit von ca. 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr
zusatzlich eine Table-Top-Ausstellung statt.

Wenn Sie Interesse haben auf der Ausstellung mit einem Stand prasent
zu sein, beachten Sie bitte unser Leistungsangebot umseitig.

Unser Partner fiir den Messebau:

HIGH PERFORMANCE FAIR ARCHITECTURE

Programm 04. Marz 2009

09.00 h

09.30 h

09.55 h

10.20 h

10.55 h
11.15h

11.40 h

12.05 h

12.30 h
13.30 h

13.55h

14.20 h

14.40 h

15.05 h

15.30 h

15.55h

Laser-Frihstlick — Treffen und Gesprache
im Rahmen der Industrieausstellung

Laserstrahl-Kunststoffbearbeitung

Laserstrahlfiigen komplexer 3D-Geometrien - Ein
Anwendungsbericht aus der Leuchtenfertigung
M. Sieben (LPKF Laser & Electronics AG)

Hohe Flexibilitat bei MID-Anwendungen durch den
Einsatz von Rapid Prototyping Verfahren
Dr. T. Frick (blz GmbH)

Erzeugung leitfahiger Strukturen durch
Laserbestrahlung auf Thermoplasten
P. Putsch (pp-mid)

Kaffeepause — Mdglichkeit zum Ausstellungsbesuch

eSLA — ein neues Verfahren zur flexiblen Fertigung
mechantronischer Komponenten
T. Rechtenwald (blz GmbH)

Laserstrahl-Metallbearbeitung

Mikroschweilen artungleicher Verbindungen:
Kupfer-Aluminium
M. Weigl (blz GmbH)

Strategien zum industriellen Laserschwei3en mit
gepulsten Festkorperlasern
Dr. R. Holtz (LASAG AG)

Mittagspause

Prazise Dunnblechbearbeitung mit dem Laser-
MicroJet-Verfahren
Dr. A. Pauchard (Synova SA)

Prazision im Fokus — von der Kleinserie bis zur
Massenfertigung mit dem Elektronenstrahl
Dr. C. Vogelei (pro beam AG & Co. KGaA)

Kaffeepause — Mdglichkeit zum Ausstellungsbesuch
Systemtechnik

Faserlaser zum Strukturieren von diinnen Schichten
und zum Trennen von Silizium

G. Eberhardt (JENOPTIK Automatisierungstechnik
GmbH)

Achromatische Wellenfrontmessung an Lasern von
Deep-UV- bis zu CO,-Laser und ihr Nutzen

M. Godejohann (MG Optical Solutions GmbH)
Nanopordse Antireflexbeschichtung fur mikrooptische

Komponenten
M. Zimmermann (blz GmbH)

Schlusswort
Prof. M. Geiger (blz GmbH)

16.30 h

Laborfiihrung am blz (bis ca. 17.30 h)

LEF 2009 — Anmeldung

per FAX an
Bayerisches Laserzentrum GmbH
Fax-Nr. +49 / (0)9131 / 97790-11

U Frau O Herr

Name: g Dr.
O Prof.

Vorname:

Firma/Institut:

Rechnungsadresse:

Tel.: Fax:

Email:

M/ Hiermit melde ich mich zum 12. LEF-Seminar an. Die
Teilnahmegeblihr zahle ich nach Erhalt der Rechnung.

AmAbendessenam 03.03. nehmeich teil.
An der Laborbesichtigung am 04.03. nehme ich teil.
Teilnahme nuram 1. Seminartag

Teilnahme nur am 2. Seminartag

ocooo0ood

Ich interessiere mich flr eines der umseitig
beschriebenen Ausstellungs-/ Marketingpakete.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Firmenstempel:

Teilnahmebedingungen umseitig.



